
Весенний семестр 2017/2018 учебного года

Расписание занятий группы С14-404
ПОНЕДЕЛЬНИК

08:30 — 10:05 ■ ПР Основы профессиональной коммуникации на иностранном языке  Торгашева Е.В.  Б-401
10:15 — 11:50 ■ ЛЕК Информационная безопасность (05.02.2018 — 23.04.2018)  Королев В.И.  А-100
11:55 — 13:30 ■ ЛЕК Физические установки Шиканов А.Е.  406
14:30 — 16:05 ■ ЛЕК Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике  Бутузов В.А.

 В-415
16:15 — 17:50 ■ ПР Физическая культура (элективная дисциплина)  каф.15/2

ВТОРНИК
08:30 — 10:05 ■ ЛЕК Ф Военная подготовка  каф.20
10:15 — 17:00 ■ ПР Ф Военная подготовка  каф.20

СРЕДА
10:15 — 11:50 ◪ ЛАБ Микросхемотехника. Аналоговые интегральные микросхемы  Бочаров Ю.И.  В-114
12:45 — 14:20 ■ ЛЕК Микросхемотехника. Аналоговые интегральные микросхемы  Бочаров Ю.И.  Д-314
14:30 — 16:05 ◩ ПР Микросхемотехника. Аналоговые интегральные микросхемы  Бочаров Ю.И.  Д-314

◪ ЛЕК Микросхемотехника. Аналоговые интегральные микросхемы  Бочаров Ю.И.  Д-314
16:15 — 17:50 ◪ ЛАБ Физика микроэлектронных структур  Бакеренков А.С.  Д-303

ЧЕТВЕРГ
14:30 — 16:05 ■ ЛЕК Физика микроэлектронных структур  Першенков В.С.  Д-314
16:15 — 17:50 ◩ ПР Физика микроэлектронных структур  Першенков В.С.  Д-303

◪ ПР Проектирование интегральных микросхем  Попов В.Д.  Д-303

ПЯТНИЦА
10:15 — 11:50 ■ ЛЕК Физика микроэлектронных структур  Першенков В.С.  Д-314
12:45 — 14:20 ◩ ПР Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике  Бутузов В.А.  Д-303

◪ ЛАБ Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике  Бутузов В.А.
 Д-303

14:30 — 16:05 ■ ПР Физические установки Шиканов А.Е.  98-8
16:15 — 19:30 ■ ПР Научно-исследовательская работа  Беляков В.В., Бакеренков А.С., Шалтаева Ю.Р.,

Попов В.Д., Лебедев А.А., Веселов Д.С.  каф.27


